
用于监视和控制过程的 
通用平台



Sciemetric EDGE: 用于监视和控 
制过程的分布式平台
Sciemetric EDGE 助您在极短的时间内完善流程。  

该平台执行数字信号处理和数据分析，在性能、可靠性和可重复性方面，为广泛的应用提供深入的见解。
可远程配置系统，对运营进行集中化管理。 

Sciemetric EDGE 平台为工业运营提供了一种令人兴奋的新方法，来监视过程、执行实时控制，以及获得优
化过程所需的可见性。



实现持续改进闭环
Sciemetric EDGE 平台能够提供由数据驱动的洞察力，您可以藉此实施持
续的过程改进。 

Sciemetric EDGE 可以帮助您：
•	  提高产品质量
•	  提高过程可靠性

•	  提高效率
•	  增强测试可重复性

为远程系统设置和部署应用
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数字过程签名
数字过程签名（也称为迹线或波形）包含有关工业测试或过程的大量
信息。它具有非破坏性、高分辨率、可见性，是运营过程的数字化呈现。
因何称之为签名？因为零件和过程的每个组合都是唯一的。对于任何
受控过程 - 压装、泄漏测试、焊接、功率监控、机器监控等 - 当零件和机
器满足规格要求时，签名是可重复且一致的。如果签名不匹配，则表示
过程中存在缺陷，可能发生了零件或机器故障。
借助这些丰富的数据，可以实时进行更可靠、更深入的“通过/失败”确定。  
还可以将签名收集起来放入中央数据库中进行更深入的分析，以实现持续改进和质量提升。



单一平台满足多种应用需求
可以在各种应用中部署 Sciemetric EDGE 来进行过程监视和控制。

离散制造
•	 �零件测试和过程监控以交付高质量的 

零件（如焊接、冲压、卷边、泄漏测试、 
分配等）

•	 �对生产车间情况进行实时分析和决策
•	 �对零件质量问题快速追根溯源

状态和机器监控
•	 �测量、控制和监视机器、工作站和工具，

对效率、正常运行时间和操作合规性进
行跟踪 

•	 �历史趋势
•	 �过程关联
•	 �实时报警
•	 �分布式智能，可对所有数据进行连续的

高分辨率分析，同时过滤出关键数据进
行存储

处理制造过程
•	 �在连续过程和批次处理过程中监视机器、 

系统和材料，以提高效率和过程质量
•	 �历史趋势
•	 �过程关联
•	 �实时报警

数据采集​​与测量
•	 �强大的多功能性，满足各种分布式 

智能要求
•	 �高速采集数据，实现终极时间效率 

•	 �连接到几乎任何传感器
•	 �将分布式模块通过网络集成到系统中
•	 �集成本地数据库，可立即进行数据分析



为何选择 Sciemetric EDGE？
Sciemetric EDGE 是当今智能工厂的创新解决方案，它具有许多独特的优势，
可以帮助您实现运营目标。

目标：处理多个应用
Sciemetric EDGE 解决方案基于通用性这一概念。该系统具有高度可扩展性，支持数字和模拟 I/O 的任意组
合形式，几乎能够与任何传感器进行高速通信，并支持任何处理、分析和控制要求。这种灵活性意味着您
可以部署一个具有通用备件和单一学习曲线的通用平台，以实现多个应用。

目标：减少数据障碍
Sciemetric EDGE 易于部署，您可以在几小时而不是几天甚至几周内开始收集和分析数据。紧凑型工业模
块能以较低的总系统成本提供直接的机器安装和传感器连接。

目标：全面的数据分析和高效的存储
借助 Sciemetric EDGE，您可以分析所有数据，不会忽略任何可能导致运营问题的异常情况。该系统的分布
式智能可以分析所有数据，同时存储关键信息以减少数据负载和网络带宽。  

目标：轻松管理应用程序
Sciemetric EDGE 包括模块化软件，可实现由数据驱动的设置、参数快速编辑和应用管理。其结果是可以快
速、轻松地进行一致的部署。



用于工业应用 
的综合平台
Sciemetric EDGE Studio 软件
Sciemetric EDGE 软件提供了全套功能，涵盖模块查找、应用程序创建、 
数据审查和优化的应用部署。

系统管理

•	 �模块查找
•	 �实时通道视图
•	 �远程部署
•	 �系统备份
•	 �日志检索

•	 ��任务配置
•	 �特性/限制值编辑
•	 �参数编辑
•	 �变体管理
•	 �验证更改

•	 ��特性趋势
•	 �波形趋势
•	 �特性关联
•	 �零件/时间历史记录
•	 �统计数据
•	 �限制值追踪

应用管理

数据审查

模块查找 

任务配置

使用趋势数据进行特性编辑

实时通道视图

参数编辑

波形覆盖



Sciemetric EDGE 硬件
Sciemetric EDGE 模块化形式为工业应用带来了易于部署性、最大的灵活
性和系统可扩展性。 

Sciemetric EDGE 421 模块
通用 I/O，几乎可以与任何类型的传感器一起使用。 
提供隔离的 125 kS/s 24 位模拟输入和 24 V、100 mA 

的 16 位模拟输出。

Sciemetric EDGE 422 模块
具有 125 MS/s 14 位模拟输入的高速数据采集， 
可进行精确的、对时间要求严格的测量。（例如点火测试、 
定时分析或常规示波器类型的测量） 

Sciemetric EDGE 431 模块
一站式、灵活的 5V 数字 I/O，用于传感器、 
继电器和开关的收集和控制。

Sciemetric EDGE 412 双载波模块
直接安装在 IP65 等级的机器上（无需机柜）。 
使用单线以太网供电（PoE）简化电源和通信。



有关 Sciemetric EDGE 平台如何帮助 
您在极短的时间内完善工业流 

程的更多信息，请访问  
www.sciemetric.com/edge 

1.877.931.9200
inquiries@sciemetric.com

关于 Sciemetric
自 1981 年起，Sciemetric 过程监控和质量管理系统以及软件，就在帮助工业领域的一些世界领先公司，获得其生产过程的可视性与控制度。过程信号验证 (PSV) 
技术可以在收集所有数据的同时，提供最精确的过程健康和零件质量检测。客户运用 Sciemetric 分析工具，将数据转换为可操作信息，以便削减开支、管理质量、 
提高效率和最大化产能，同时提供过程遵从性证据和针对整条生产线的完全可追溯性。欲了解更多信息，请访问 sciemetric.com。
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